
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

   
 

Plano de Ensino 
 

1 

 

CAMPUS: Nova Suíça 

DISCIPLINA:  
Estudo da Estabilidade e Comportamento de Sistemas Cerâmicos 

CÓDIGO: 
G00EECSC.01 

 
Início: FEVEREIRO/2023 
 
Carga Horária:              Total: 30 horas-aula               Semanal: 2 aulas               Créditos: 2 
Natureza: Teórica 
Área de Formação - DCN: Específica 
Competências/habilidades a serem desenvolvidas: C4; C8; C9; C10; C11; C12; C13 (de 
acordo com o item 4.1 do Projeto Pedagógico do Curso) 
Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Engenharia de Materiais 
 
Ementa: 

Interfaces. Interface sólido/líquido: termodinâmica, formação de carga elétrica de superfície, 
teoria da dupla camada elétrica, medida do potencial zeta. Sistemas coloidais e particulados 
finos. Estabilidade de suspensões e emulsões. Propriedades elétricas das interfaces. 
Interação de London – van der Waals. Teoria DLVO. Previsão e modelamento da 
agregação/dispersão. Interações extra DLVO. Floculação e coagulação. Reagentes 
dispersantes, coagulantes e floculantes. Reologia. Sedimentação. Grau de 
agregação/dispersão. Aplicação em processamento cerâmico. 

 

Curso Período Eixo Obrigatória Optativa 

Engenharia de 
Materiais 

10o Processo de Fabricação  x 

 
INTERDISCIPLINARIEDADES 

Prerrequisitos 

Processamento de Materiais Cerâmicos 

Correquisitos 

- 

 

Objetivos: A disciplina deverá possibilitar ao estudante 

1 
Promover o conhecimento dos principais fenômenos interfaciais que ocorrem 
comumente em processos industriais. 

2 
Promover o conhecimento teórico das principais técnicas de caracterização dos 
materiais cerâmicos. 

3 
Promover o conhecimento da teoria e da aplicação dos diagramas de fases cerâmicos 
binários e ternários. 

 

Unidades de Ensino 
Carga Horária 

(h/a) 

1 

Introdução. Distinção entre os conceitos de fase, superfície, 
interfaces e interfases. Importância das interfases. Interfase líquido-
gás: tensão superficial; energia livre interfacial; Equação de Young-
Laplace; tensão superficial dinâmica; medida da tensão superficial. 

08 

2 Estado coloidal. Introdução. Características estruturais. 04 

3 Cinética. Movimentos em líquidos. Movimento browniano e difusão. 06 

4 
Estrutura da dupla camada elétrica. Influência da adsorção 
específica sobre a dupla camada elétrica. Medidas de cargas 

04 
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superficiais. Efeitos eletrocinéticos. Eletroforese e eletroosmose. 
Cálculo e aplicações do potencial zeta. 

5 
Reologia. Viscosidade. Fluidos não newtonianos. Viscoelasticidade. 
Sistemas cerâmicos. 

04 

6 
Sedimentação. Lei de Stokes. Caracterização por gravidade e 
centrifugação. 

04 

Total 30 
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